
第１回 ＥＴＣ関連技術の活用に関する研究会 
議事次第 

 

日時：平成 15 年 12 月 9 日  (火 ) 18:00～20:00 

場所：虎ノ門パストラル  雅の間（本館 6 階）  

議事内容  

１．開会  

２．設立趣旨説明  

３．委員紹介  

４．議題  

・ ＥＴＣの概要  

・ ＥＴＣ技術の概要とＥＴＣ関連技術の活用に関する提案等  

・ 検討課題と今後の進め方 (案 ) 

５．閉会  

以 上  

配布資料  

資料１ ＥＴＣ関連技術の活用に関する研究会  設立趣旨  

資料２ ＥＴＣ関連技術の活用に関する研究会  名簿  

資料３ ＥＴＣの概要  

資料４ ＥＴＣ技術の概要と関連技術の活用に関する提案等  

資料５ 検討課題と今後の進め方 (案 ) 


